
 『 MEMS センシング&ネットワークシステム展 2023 』 出展のご案内 

 

ご来場を心よりお待ちしております 

シチズンファインデバイス株式会社は、2/1（水）～2/3（金）に開催されます 

『 MEMS センシング&ネットワークシステム展 2023 』 に出展致します 

  U  R  L   ：  https://www.optojapan.jp/mems/ja/ 

 

  会  期 ：  2023年 2月  1日（水）  10:00 ～ 17:00 

                                        2日（木）  10:00 ～ 17:00 

                                         3日（金）  10:00 ～ 17:00 

 

  会  場 ：  東京ビッグサイト 東1ホール / 小間番号：1F-20 

  

  出展品目：    MEMS製造受託、接合封止、マイクロプレート、マイクロ流路 

                       薬剤フリーの超撥水加工処理 

～ 受託生産や試作量産のお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください ～ 

東１ホール 

シチズンファインデバイス㈱ 小間番号：1F-20 

 

https://www.optojapan.jp/mems/ja/


検査チップ

分析プレート PCR 検査チップ

マイクロ流路金型

微細電極Si 深堀エッチング

MEMS製品の製造受託

シチズンファインデバイス株式会社

製品の量産化に
お困りの方

60年の時計生産と20年のMEMS開発で培ったダントツの精密加工技術にて、
設計・開発から試作・量産まで、幅広く受託対応しております。
微細加工・機能薄膜・接合封止の技術を融合し、MEMSチップ製造から
パッケージ実装までに至る一貫したソリューションを提供しております。

https://cfd.citizen.co.jp/

MEMS
Micro Electro Mechanical Systems

製品特徴

マイクロ流路
超微細加工で液体を制御する
検査・創薬用チップ

マイクロプレート
アンカー効果で狙った位置に
最適な形状で検体を保持

MEMS受託
試作・開発から量産まで
チップからパッケージまで対応

保有技術
MEMSプロセス
フォトリソグラフィー
ドライエッチング
ウェットエッチング
機能薄膜
生体適合樹脂の成形
部品実装
真空封止
親水・撥水膜形成

https://cfd.citizen.co.jp/mems/
toriumi@citizen.co.jp0267-31-1123

長野県北佐久郡御代田町大字御代田4107-5

マイクロデバイス事業部開発部開発2課
鳥海 和宏



MEMS製造受託 ＜開発型ファウンドリー＞

水晶

Si

セラミックス

接合封止
チップからパッケージまで一貫対応

内圧制御

真空封止

AuSn封止

機能薄膜
光学膜と表面改質膜のノウハウを集結

親水・撥水制御

光学設計

微細加工
MEMS技術を駆使した超精密Siデバイス

MEMS & LIGA 構造設計工程設計

素子実装

AuSn膜

試作＆量産前工程＆後工程各種材料＆技術
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